Ders Adi

Ders Bilgi Formu

Yerel Kredi Ders Uygulama Laboratuar

(saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)

Yan iletken Elektronigi

EHMA4800 3 5 3 0 0

Onkosullar Yok
Yariyil Tanimlanmamig
Dersin Dili ingilizce, Tiirkce

Dersin Seviyesi

Lisans Seviyesi

Ders Kategorisi

Uzmanlik/Alan Dersleri

Dersin Verilis Sekli

Yuz yuze

Dersi Sunan Akademik Birim

Elektronik & Haberlesme Mihendisligi B6IUmU

Dersin Koordinatori

Nergis TURAL POLAT

Dersi Veren(ler)

Nihan Kahraman

Asistan(lar)i

Hatice Vildan Diidiikgli, Ozden Niyaz Yilmaz

Dersin Amaci

Yariiletken devre elemanlarinin dretim teknolojisinin 6Jretilmesi

Dersin Igerigi

Tumdevre teknolojisine girig, Si ve GaAs kristallerinin kristal yapilari, faz
diyagramlari, kristallerin arindiriimasi, timdevre Uretim sireclerinin temel adimlari,
oksitleme, litografi, difiizyon, iyon ekme, epitaksi, CVD ve PVD teknigi ile katman
olusturma, asindirma siregleri, kontak ve metalizasyon, CMOS proses
entegrasyonu

Opsiyonel Program
Bilesenleri

Yok

Ders Ogrenim Ciktilari

1 Ogrencilerin mikro ve nano sistem teknolojileri ile ilgili gelismis bilgiye sahip olmalarini saglamak

Ogrencilerin micro/nano fabrikasyon konusunda bilgi sahibi olmalarini saglamak

Ogrenciler mikro ve nano teknolojilerindeki bilgilerini uygulamaya koyabilecek ve karsilastigi problemleri
¢bzebilme yetenegi kazanacaklardir.

4 Ogrenciler yariiletken devre elemanlarinin (iretimindeki ana basamaklari 6greneceklerdir.

Ogrenciler CMOS ve bipolar proses entegrasyonunu égreneceklerdir.

Haftalik Konular ve ilgili On Hazirhk Calismalari

Hafta |Konular On Hazirhk
1 Tamdevre teknololojisine genel bir bakis Ders Kitabi
2 Si ve GaAs kristallerinin kristal yapilari ve temel 6zellikleri Ders Kitabi
3 Faz diyagramlari Ders Kitabi
4 Kristallerin Uretilmesi ve arindiriimasi Ders Kitabi
5 | Tumdevre Uretim slrecinin temel adimlari Ders Kitabi
6 |Oksitleme Ders Kitabi
7 Litografi Ders Kitabi
8 |Midterm 1/ Practice or Review
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9 |iyon ekme Ders Kitabi
10 [Epitaksi Ders Kitabi
11 [CVD yéntemiyle tabaka olusturma Ders Kitabi
12 |PVD ydntemiyle tabaka olusturma Ders Kitabi
13 [Asindirma siiregleri Ders Kitabi
14 |Kontak ve metalizasyon Ders Kitabi
15 [CMOS proses entagrasyonu Ders Kitabi
16 [Final
Degerlendirme Sistemi
Etkinlikler Sayi Katki Payi
Devam/Katihm
Laboratuar
Uygulama
Arazi Calismasi
Derse Ozgii Staj
Kiguk Sinavlar/Studyo Kritigi
Odev
Sunum/Juri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sinavlar 1 60
Final 1 40
Dénem ici Calismalarin Basari Notuna Katkisi 60
Final Sinavinin Basari Notuna Katkisi 40
TOPLAM 100

AKTS isyiikii Tablosu

Etkinlikler

Say!I

Siresi (Saat)

Toplam isyiikii

Ders Saati

14

3

42

Laboratuar

Uygulama

Arazi Galismasi

Sinif Digi Ders Galismasi

13

52

Derse Ozgii Staj

Odev

Kiglk Sinavlar/Stidyo Kritigi

Projeler

Sunum / Seminer

Ara Sinavlar (Sinav Slresi + Sinav Hazirlik Stresi)

25

25
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Final (Sinav Siresi + Sinav Hazirlik Siresi) 1 25 25
Toplam isyiikii 144
Toplam isyiikii / 30(s) 4.80

AKTS Kredisi 5

Diger Notlar

Drs ingilizce de agilabilir.
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